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Abstract (en)
The assembly has a ceramic sealing element (2) accommodating a female plug (4). The sealing element is connected with a metallic vacuum
flange (1) to assemble in an opening of a vacuum device. A tubular insert piece (3) is arranged between the flange and the sealing element and
accommodates the sealing element in an interior of the piece. The sealing element is adhesive-freely material-fittingly connected with the piece by
soldering. The flange has an opening corresponding to external dimensions of the piece. The piece is adhesive-freely material-fittingly connected
with the flange by welding.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine elektrische, ultrahochvakuumtaugliche Durchführungsanordnung mit einem Keramikabdichtelement, welches elektrische
Leiter, ausgebildet als Stecker und/oder Buchsen aufnimmt und wobei das Keramikabdichtelement mit einem Flansch in Verbindung steht,
um eine Montage an oder in einer Öffnung einer Vakuumeinrichtung zu ermöglichen. Erfindungsgemäß ist zwischen dem Flansch und dem
Keramikabdichtelement ein Einsatz-, insbesondere Rohrstück angeordnet, welches im Inneren das Keramikabdichtelement aufnimmt, wobei
dieses mit dem Einsatz-, insbesondere Rohrstück klebemittelfrei stoffschlüssig, insbesondere durch Verlöten verbunden ist. Weiterhin besitzt der
Flansch eine Öffnung, welche den Außenabmessungen des Einsatzstückes entspricht und wobei das Einsatzstück mit dem Flansch klebemittelfrei
stoffschlüssig, insbesondere durch Verschweißen verbunden ist.
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